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Ａ イオンビームによる核材料の研究 
             高木郁二(原子核) (5838) ｕ 先進複合材料の強度特性に及ぼす電子線照射 

効果  （電子バンデ）    箕島弘二(機械)(5209) ｊ イオンビーム装置の開発とその応用に関する研究                  
RBS,PIXE      石川順三 (電子物性) (5355) 

Ｄ エネルギー化学的手法による材料創成 
         伊藤靖彦 （エネルギー科学) (5827) Ａ イオンビームによる核材料の研究   

PIXE          高木郁二 (原子核) (5838) ｋ 樹木中の微量元素の分析     
PIXE         片山幸士(農,林産） (6464)

Ｆ 伝熱面の改質と分析 
           高橋 修 (原子核) (宇治3900) Ｄ エネルギー化学的手法による材料創成 

 RBS        伊藤靖彦(ｴﾈﾙｷﾞｰ科学) (5827) ｍ イオンチャンネリング 
木村健二              (機械物理)(5253)

Ｉ ＰＩＸＥ，ＰＩＧＥ，ＲＢＳによる元素分析 
           吉田紘二(原子核)(宇治3913) Ｈ 環境・生体試料などの微量元素分析  

PIXE      荻野晃也(原子核)(0774-31-8760) ｏ Al合金薄膜のEM環境での偏析挙動の研究 
             長村光造 (材料工学) (5434) 

Ｔ 生活環境における微量元素の挙動解析・イオン衝撃による 
分子解離   加速器維持グループ(075-703-5441,宇治3913) Ｎ 重イオンに対する半導体検出器の応答 

            木村逸郎 (原子核) (5844) ｒ 海洋生物硬組織の微量元素分析 
PIXE     荒井修亮(農,海洋生物環境学)(6468) 

Ｎ 半導体に対する電子線照射効果  
（電子バンデ）      木村逸郎(原子核) (5844) Ｚ 固体相互作用(スパッタ、クラスター、表面） 

             伊藤秋男(原子核)(5828) ｘ 半導体と金属薄膜の界面反応 
RBS           村上正紀 (材料)(5482) 

Ｚ 金属イオン電荷変換、固体内水素挙動 
             伊藤秋男(原子核) (5828) ａ 大気エアロゾル粒子の元素分析   PIXE,(RBS) 

   笠原三紀夫 (エネルギー科学) (0774-38-4408) ｙ イオンビームを用いて作成した薄膜の結晶性及び組

成の解析  PIXE,RBS山田 公 (工,イオン工) (5953) 

ｄ エネルギー材料の照射と分析 
       森山裕丈     (原子炉) (原子炉2303) ｅ 高速イオンビームミキシング 

RBS,PIXE     エクテサビ アリ(精密) (5259) 学 原子核工学専攻の学生実験 
          今井 誠     (原子核) (5846) 

ｅ 高速イオンビームミキシング 
（ＥＲＤＡ分析）  エクテサビ アリ (精密) (5259) ｈ ＲＢＳによる半導体単結晶の結晶評価 

RBS         松波弘之 (電子物性)(5341)   

ｍ イオンチャンネリング 
          木村健二   (機械物理) (5253) ｉ 筋萎縮性側索硬化症の病態の解明 

PIXE      加速器維持グループ (宇治3913)   

マシンタイムの始めと終わりの月曜日には必ず、加速器利用者懇談会に出席して下さい。(重イオン２階、午前９時３０分より）   【京都大学大学院工学研究科 原子核工学専攻】 


